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(57) Abstract: For the method for controlling the hermeticity of a closed cavity(14) of at least one micrometric component (1), said 
component comprises a structure (5, 6,10) created on or in a portion of a substrate (2), a cap (3) fixed to an area of the substrate 
in order to protect the structure, and a monitoring element (4,15) whose optical or electrical properties change in the presence of a 
reactive fluid. The monitoring element can be a copper layer (4) for optical control or a palladium resistor (15) for electric control. 
The micrometric component (1) is placed in an enclosure which is then hermetically closed. Said enclosure is filled with pressurized 
reactor fluid i.e. oxygen for optical control and hydrogen for electric control. The component inside the enclosure is subjected to 
a pressure of more than 10 bars of the reactive fluid during a set period of time and subjected to thermal activation (T > 100°C) or 
optical activation (A < 500 nm). After said period, it is possible to determine the hermeticity of the cavity (14) by optical or electrical 
control of the monitoring element (4, 15). 
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(57) Abrege : Pour le proc£d6 de contrdle de l'herm&icite" d'une cavite close (14) d'au moins un composant micromStrique (1), ledit 
composant comprend une structure (5, 6 ,10) r£alis6e sur ou dans une portion d'un substrat (2), un capot (3) fixe" sur une zone du 
substrat pour protgger la structure, et un element temoin (4, 15) dont les propri6tes opaques ou Slectriques changent en presence d'un 
fluide reactif. L'element temoin peut etre une couche de cuivre (4) pour un controle optique ou une resistance en palladium (15) pour 
un controle electrique. Le composant microm&rique (1) est place* dans une enceinte qui est ensuite fermee hermetiquement. Cette 
enceinte est remplie du fluide reactif sous pression qui est de l'oxygene pour le contrSle optique et de l'hydrogene pour le controle 
eiectrique. Le composant dans l'enceinte est soumis a une pression superieure a 10 bars du fluide reactif pendant une periode de 
temps d6terminee, et a une activation thermique (T > 100°C) ou optique (A < 500 nm). Apres cette periode de temps, un controle 
optique ou eUectrique de Vehement temoin (4, 15) permet de determiner I'herm6ticit6 de ladite cavity (14). 



